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产品详细介绍 

VBF-1200X-E8 是一款 CE 认证的可升降立式气氛管式炉，加热丝均分布在石英腔体外侧，石英腔体尺寸Φ

200×340mm，垂直安装，底部安装有升降台，可自由升降，采用 SS 水冷法兰。针阀密封，使用双旋片机

械泵或分子泵机组时真空度可达 10-2 ～10-5  torr . 它是专门针对在 1100℃真空或各种气氛条件下对 6"以

下的样品进行热处理而设计的.。 

炉体结构 

1、采用双层壳体结构，并带有风冷系统，使得壳体表面的温度小于 60 度   

2、炉膛的保温材料采用高纯氧化铝多晶纤维，可以减少热量的损失 

3、密封法兰采用水冷形式，使使用寿命更长 

4、内炉膛表面涂有美国进口的高温氧化铝涂层可以提高设备的加热效率，同时也可以延长仪器的使用寿命  

5、采用石英管堵，将提高门堵的隔热性能同时也可以提高洁净度 

6、底部安装有自动升降台，操作简单方便 

气体流量控制系统（可选） 

1、一个进气接口 (1/4"卡套接头) 一个控制进气的截止阀和一个控制进气的浮子流量计，能达到精确控制进

气的目的， 及精密针阀( 如左图) 

2、可通入惰性气体或还原性气体. (注意: 我司并不推荐我们的产品在恶劣的环境中使用。如在恶劣环境中

使用造成的损害,我司不承担责任。如果你打算使用氢气,我们建议谨慎的做法是把炉体放入通风柜内部

使用.)  

3、你可以选择气体流量控制系统,来控制气体混合比例或是流量大小（请点击下图查看相关内容）。  

4、腔体内压力因＜1.2 atm.        

http://www.kjmti.com/products_detail/&productId=380.html


温度控制器 

1、采用 30 段可编程数字温度控制器，可精确控制升温速率、降温速率和恒温时间.   

2、带有过热和断偶保护 

3、控温精度.+/- 1 ºC 

4、RS485 通讯接口 

5、K 型热电偶进行测温 

6、可选:  可以选择一控温模块安装于电脑中 MTS-02 control module 需额外订 

  

 

 

 

 



技术参数 

型号 VBF-1200X-E8 

电源 单相 208 - 240 VAC / 50/60Hz, (需 20 A 的空气开关 ） 

最大功率 3.5K W   

工作温度 

最高工作温度：1100°C(<1 hr) 

最高温度. 1100 °C, < 30 minutes 

温度均匀性: +/- 2°C 

加热元件 Ni-Cr-Al 电阻丝（表面涂有美国进口的高温氧化锆涂层，最大程度的延长其使用寿命） 

腔体尺寸&有

效加热区尺寸 

尺寸: 8" O.D. x 7.5" I.D x 13.4"  

有效加热区尺寸: 7.5" ID x 8.5" Depth (7.6Liter) 

恒温区:  4"dia x 3.5" 炉膛中心位置 +/- 5ºC 

密封法兰（水

冷） 

不锈钢密封法兰采用双硅胶圈挤压密封 

直流电机与远程控制器可以控制法兰开启和关闭. 

炉体左侧出气口为 KF-25 接口，用于连接真空系统 

石英绝热门堵内填充高纯度氧化铝纤维,它将提高了门堵的隔热性能同时也提供清洁

的工作空间和真空压力 

水冷装置安装于法兰内侧.，与水冷机组连接防止温度过高，损伤密封圈，水冷机组里

包含一个 16L/min 的水冷机 

该设备使用温度＞300℃时，必须安装绝热门堵.以免造成密封圈的损坏. 

KF-25 接口用于连接真空泵，如想真空度达到 10-5 torr 可以选购我们的分子泵 

标配）设备上带有一个数字式真空计，记录当前的压力， 测量范

围 up to 10
-4
 torr t，可选机械泵，水冷机（另购件）  

产品规格 700mm(L) x 650mm(W) x 1400mm(H) 

重量 140 kg  

质保期 一年质保期，相关耗材除外，如密封圈，炉管，加热元件等易耗件 



注意事项 

 
电话 ：022-87938642  

传真 ：022-87938643 

 


